


























专利名称(译) 超声探头自适应成像系统

公开(公告)号 CN102028499A 公开(公告)日 2011-04-27

申请号 CN201010603305.3 申请日 2010-12-24

[标]申请(专利权)人(译) 飞依诺科技(苏州)有限公司

申请(专利权)人(译) 飞依诺科技(苏州)有限公司

当前申请(专利权)人(译) 飞依诺科技(苏州)有限公司

[标]发明人 田林

发明人 田林

IPC分类号 A61B8/00

代理人(译) 赵艳

其他公开文献 CN102028499B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了超声探头自适应成像系统，该成像系统根据探头中每一个
基元的几何参数和声学参数进行自适应成像，具体来说，在发射波束合
成模块或接收波束合成模块中，根据每个基元的几何参数和声学参数，
来计算每个基元的发射延时值或接收延时值和变迹系数，通过针对每个
基元的发射延时或接收延时的控制，使得发射波束合成或接收波束合成
的聚焦的焦点更集中，焦点处的信号更强，提高图像质量；通过针对每
个基元的变迹系数的控制，抑制发射波束或接收波束的旁瓣，优化图像
效果；解调滤波模块中解调中心频率与解调带宽与探头中存储的中心频
率、带宽相匹配，进一步提高图像质量，综上，通过成像系统中发射波
束合成模块、接收波束合成模块、解调滤波模块与探头的较好的匹配，
提高了超声图像质量，使用该超声探头自适应成像系统，也减少了探头
的控制成本和次品率。
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